中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	超高真空退火系统
	超高真空退火系统，数量1套。用于微纳器件工况电子态表征实验站超高真空内样品退火和其他处理。主要包含以下部件：
1. 柱状真空退火腔1件，可对样品进行退火和表面蒸镀等处理，主要要求如下：
（1） 材质为同等或优于无磁304不锈钢，直径≥250mm，内外电解抛光，漏率≤2x10-12mbar·L/s。
（2） 底部要求预留至少4个以上CF35接口，用于后续的蒸发源加装，同时需有CF250视窗用于红外测温及观察传样。
（3） 需定制微漏阀接口内结构，将微漏阀输出气体尽可能输送到样品附近，为样品提供氧气等指定气体氛围。
（4） 腔体经烘烤后，本底真空应优于3×10-10 mbar。配备Agilent XGS600+UHV-24P真空规，及可烘烤连接线，用于检测腔体真空。
（5） CF35尺寸中空直线导入器一套。行程150mm，直流电机电动伸缩，用于采购人自备的QCM安装。
（6） 此外需为采购人自行准备的CF100接口分子泵提供对应法兰口并配备VAT CF100气动挡板阀。腔体设计示意图如图所示，最终图纸需经过采购方确认后方可加工。
[image: ]
2. 超高真空4轴耐氧高温样品架1台，主要要求如下：
（1） 竖直安装，适配Flag Type样品托，XY方向位移±12.5mm，Z方向行程不小于150mm，手动旋转范围±180°。
（2） 配置热辐射和直流加热功能，要求能够在至少1x10-4mbar氧压下加热样品至800℃。
3. 退火检测系统1套。主要要求如下：
（1） 配备自动对焦红外测温仪1台，测温范围200-1000℃以上。
（2） 配备Stabis 带查抽RHEED 1台，最大电子能量15keV，工作距离150-500mm，带Beam Rocking功能及自动软件控制，采集器CCD分辨率不低于1280x960，最小采集间隔≤0.05s，最小探测周期≤0.5s；为在氧压下工作，需有一级差分结构（包含Edwards nXDS6i前级泵，Edwards nEXT85D分子泵），手动插板阀1个，离子规1个，短管，波纹管等。
4. 腔体支架：为接入真空互联系统，要求整体可移动，高度可调。
5. 烘烤系统：整体式热风烘烤，需要包含加热模块、耐高温防火帐篷、帐篷支架、分段式温度控制，烘烤温度不低于135℃，PID控制。
6. 腔体所需盲板法兰，无氧铜垫圈，成型波纹管，卡箍，螺丝等由中标人提供，包含VAT气动挡板阀1个，中空直线导入器2个，CF35视窗4个，挡板1个，CF63视窗及挡板各1，CF100视窗1个等。
7. 控制机柜等系统集成、安装工作由中标人完成。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：乙方于图纸确认后6个月将货物送达至甲方指定地点。
交付进度：
1) 合同签订后1个月内由乙方提供图纸，并需由甲方签字确认；
2) 图纸确认后6个月内完成产品加工；
3) 发货前提供出厂检验/测试报告；
4) 到货后完成开箱验收、安装指导/调试支持及使用培训。
阶段性检查要求： 
1） 合同签订后1个月之内甲方确认乙方设计图纸；
2） 合同签订6个月之内，乙方发货前提供出厂测试报告，由甲方确认；
3） 到货验收，完成验收报告。
付款方式：双方合同签订后预付40%货款，60%尾款验收后支付。
验收指标及验收要求：提供出厂合格证或者出厂测试报告。
档案要求： 提供设备图纸。
[bookmark: _GoBack]保修及售后服务：乙方对其所提供设备的免费保修期为12个月。质保期内，非认为故障所需更换的零部件，不另外收取人工费和差旅费。
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